
第４６卷第１２期

２０１７年１２月 　　　　　　　　　　　　
光　子　学　报

ＡＣＴＡ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＡ　ＳＩＮＩＣＡ
Ｖｏｌ．４６Ｎｏ．１２
Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２０１７

　　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　ｉｔｅｍ：Ｔｈｅ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｈｉｎａ（Ｎｏ．４１６２７８０６），ｔｈｅ　Ｓｈａｎｄｏｎｇ　Ｐｒｏｖｉｎｃｉａｌ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ，

Ｃｈｉｎａ（Ｎｏ．ＢＳ２０１４ＳＦ０１８）

Ｆｉｒｓｔ　ａｕｔｈｏｒ：ＳＵＮ　Ｍｉｎｇ－ｚｈｅ（１９８４－），ｍａｌｅ，ｌｅｃｔｕｒｅｒ，Ｐｈ．Ｄ．ｄｅｇｒｅｅ，ｍａｉｎｌｙ　ｆｏｃｕｓｅｓ　ｏｎ　ｓｔｒａｙ　ｌｉｇｈｔ　ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　ａｎａｌｙｓｉｓ．Ｅｍａｉｌ：

ｓｕｎｍｉｎｇｚｈｅ＠ｓｄｕ．ｅｄｕ．ｃｎ
Ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ａｕｔｈｏｒ：ＬＩＵ　Ｗｅｉ－ｘｉｎ（１９８０－），ｍａｌｅ，ａｓｓｏｃｉａｔｅ　ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｆｅｌｌｏｗ，Ｐｈ．Ｄ．ｄｅｇｒｅｅ，ｍａｉｎｌｙ　ｆｏｃｕｓｅｓ　ｏｎ　ｌａｓｅｒ　ａｎｄ　ｓｐａｃｅ　ｏｐｔｉｃａｌ
ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ．Ｅｍａｉｌ：ｌｉｕｗｘ＠ｓｄｕ．ｅｄｕ．ｃｎ
Ｒｅｃｅｉｖｅｄ：Ｍａｙ．２７，２０１７；Ａｃｃｅｐｔｅｄ：Ｓｅｐ．１１，２０１７

ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｐｈｏｔｏｎ．ａｃ．ｃｎ

ｄｏｉ：１０．３７８８／ｇｚｘｂ２０１７４６１２．１２１１００３
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摘　要：提出了一种侧面遮拦结构的日晕光度计，在镜筒内通过设置多层挡板结构逐层抑制处于内视场

的挡板边缘衍射光，同时采用倾斜布置的上挡板结构抑制处于外视场的入射 窗 口 边 缘 衍 射 光 和 侧 壁 散

射光．建立数学模型对这些杂散光抑制挡板进行了仿真计算，结果表明，优化各挡板的几何参数后，日晕

光度计的设计视场可达３．５～１０个太阳半径，视场内的杂散光水平均可低于１０－８平均太阳亮度．相对于

高山天文台的日晕光度计在４～８个 太 阳 半 径 的 视 场 内 总 杂 散 光 达 到１０－７平 均 太 阳 亮 度，该 日 晕 光 度

计扩展了可观测视场，并使杂散光抑制提高了一个量级．
关键词：物理光学；杂散光；散射；衍射；日晕光度计；大气散射
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